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るDLC 膜への応用例を紹介する。
　本稿でとりあげる 3種類のDLCの仕様を表1に示す。

DLC1と DLC2は切削工具用の被覆膜で高硬度を重視し
たものである。一般に PVD（Physical�vapor�deposition）
による成膜では，9 【炭素の多いアモルファスカーボン（a-C ：



ジャンプ量Δ�（�）（吸収スペクトルでいうμ�



の構造や化学結合状態と物性値（ここでは硬さ）の相関
を議論可能であることを示した。本手法は SR-XAFS の
代用となりうる経済的かつ手軽な手法である。応用材料
は炭素材料を始め，鉄鋼，金属・合金，光学薄膜，ゲー
ト絶縁膜，装飾材，電池電極，タイヤなど多岐に渡る。
現状装置では原子番号 13（Al）以上の�損失端測定は困
難なため，�端，�端，�端の測定で対応しているが，


